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Abstract not available for DE41 39426 
Abstract of corresponding document: US5207513 
The raceway surfaces of the inner and outer 
rings 1 and 2 and the surfaces of the rolling 
elements 3 are formed with lubricating films 1a, 
2a and 3a of polytetrafluoroethylene having 
average molecular weight of not more than 5000 
{PTFE (A)}. PTFE heretofore used for rolling 
bearings is a polymer having average molecular 
weight of more than 1x105 mostly 1x106-1x107, 
but PTFE(A) is very low in shear strength and 
soft as compared with PTFE polymer. 
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(3) Walzlager mit Festschmterstoff 

(§5) Die Erfindung betrifft ein Walzlager mit Festschmierstoff, 
insbesondere zum Einsatz in einer Halbleiterfertigungsvor- 
richtung, bei dem zumindest ein Lagerteil der das Walzlager 
bildenden Teile einen Schmierfilm aufweist, der zumindest 
auf einer Flache des Lagerteils aufgebracht ist, die rollender 
Oder gleitender Reibung ausgesetzt ist, wobei der Schmier- 
film aus Polytetrafluorathylen mit einem durchschnittlichen 
Molekulargewicht von maximal 5000 ausgebildet ist. 
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